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Для исследования влияния линз и рассеивателей на распределение освещенности при исполь-

зовании светодиодных матриц была использована RGB матрица с числом светодиодов 5×10. Из-

мерения проводились на расстоянии 135 мм от плоскости матрицы в 5-ти точках напротив соот-

ветствующих светодиодов матрицы. Дополнительные оптические элементы устанавливались на 

расстоянии 40 мм от матрицы. Фокусное расстояние линзы Френеля составляло 200 мм. Резуль-

таты измерений в направлении диагоналей матрицы приведены на рис. 1 и рис. 2, значения осве-

щенности приведены в относительных единицах. 

 

Рис. 1. Распределение освещенности относительно центра по первой диагонали:  

И – источник освещения без дополнительных элементов; И+Л – источник с линзой Френеля; 

И+Р – источник с рассеивателем; И+Л+Р – источник с линзой Френеля и с рассеивателем 

 

Рис. 2. Распределение освещенности относительно центра по второй диагонали 

Анализ диаграмм показывает, что при заданных линейных параметрах включение в состав 

системы линзы увеличивает освещенность в центре, уменьшая равномерность освещенности, ис-

пользование рассеивателя, наоборот, уменьшает центральную освещенность, увеличивая равно-

мерность, комбинация линзы с отражателем обеспечила освещенность, соответствующую отсут-

ствию элементов, и уменьшила по отношению к этому варианту равномерность.  
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